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Photonic microstructures in lithium niobate by potassium hydroxide­assisted ion
beam­enhanced etching
Reinhard Geiss, Juliane Brandt, Holger Hartung, Andreas Tünnermann, Thomas
Pertsch,Ernst­Bernhard Kley and Frank Schrempel
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 010601 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4902087

 V IEW DESCRIPTION

Effects of oxygen doping concentration on resistive switching in NiN­based resistive
switching memory
Dong Su Jeon, Ju Hyun Park and Tae Geun Kim
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 010602 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4904209
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Microstructural and electrical investigation of Pd/Au ohmic contact on p­GaN
Sofiane Belahsene, Gilles Patriarche, David Troadec, Suresh Sundaram, Abdallah
Ougazzaden, Anthony Martinez and Abderrahim Ramdane
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 V IEW DESCRIPTION

ELECTRONIC & OPTOELECTRONIC MATERIALS, DEVICES & PROCESSING 

Study of millisecond laser annealing on recrystallization, activation, and mobility of
laser annealed SOI doped via arsenic ion implantation
Tyler J. Michalak, Josh Herman, Adarsh Basavalingappa, Martin Rodgers, Dan
França andChristopher Borst
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011201 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4902020

 V IEW DESCRIPTION

Asymmetrical degradation behaviors in amorphous InGaZnO thin­film transistors under
various gate and drain bias stresses
Daeun Lee, Chan­Yong Jeong, Sang­Hun Song, Jin Xiao­Shi, Jong In Kim, Jong­Ho
Lee and Hyuck­In Kwon
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011202 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4903527

 V IEW DESCRIPTION

Confocal sputtering of conformal α­β phase W films on etched Al features
John Mark Kreikebaum, Blas Cabrera, Jeffrey J. Yen, Paul L. Brink, Matt Cherry, Astrid
Tomada and Betty A. Young
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011203 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4904422

 V IEW DESCRIPTION

Cyclopentadienyliron dicarbonyl dimer carbon nanotube synthesis
Andrew M. Zeidell, Nathanael D. Cox, Shawn M. Huston, Jamie E. Rossi, Brian J.
Landi and Brad R. Conrad
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J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011204 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4904743

 V IEW DESCRIPTION

InGaN/silicon heterojunction based narrow band near­infrared detector
Rajeev Pillai, David Starikov, Jateen Gandhi, Ananya Debnath, Ruiteng Li, Christopher
Boney and Abdelhak Bensaoula
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011205 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4904760

 V IEW DESCRIPTION

Determination of GaN polarity on periodically oriented surfaces
Josephus D. Ferguson, Michael A. Reshchikov, Alison A. Baski, Jennifer K. Hite, Michael A.
Mastro and Charles R. Eddy Jr.
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011206 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4904742

 V IEW DESCRIPTION

Minority carrier lifetime of lattice­matched CdZnTe alloy grown on InSb substrates
using molecular beam epitaxy
Shi Liu, Xin­Hao Zhao, Calli Campbell, Michael J. DiNezza, Yuan Zhao and Yong­Hang
Zhang
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011207 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4905289

 V IEW DESCRIPTION

Control of InGaAs and InAs facets using metal modulation epitaxy
Mark A. Wistey, Ashish K. Baraskar, Uttam Singisetti, Greg J. Burek, Byungha Shin, Eunji
Kim, Paul C. McIntyre, Arthur C. Gossard and Mark J. W. Rodwell
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011208 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4905497

 V IEW DESCRIPTION

Utilization of polarization­inverted AlInGaN or relatively thinner AlGaN electron blocking
layer in InGaN­based blue–violet laser diodes
Lingcong Le, Degang Zhao, Desheng Jiang, Ping Chen, Zongshun Liu, Jianjun Zhu, Jing
Yang, Xiaojing Li, Xiaoguang He, Jianping Liu, Shuming Zhang and Hui Yang
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 V IEW DESCRIPTION

LITHOGRAPHY 

Investigation of resist filling profile evolution in microimprint lithography
Du Jun, Wei Zhengying, Chu Huali and Zhang Yubin
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011601 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4906100

 V IEW DESCRIPTION
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Dose accumulation and 3D imaging with He+ ions
Lucille A. Giannuzzi
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 011801 (2015); http://dx.doi.org/10.1116/1.4905091

 V IEW DESCRIPTION

Simple, effective fabrication of layered carbon nanotube/graphene hybrid field emitters
by electrophoretic deposition
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MICROELECTRONIC & NANOELECTRONIC DEVICES 

Quantitative characterization of field emission parameters: Application to statistical
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 V IEW DESCRIPTION

Active­matrix Spindt­type field emitter array with faster response time for image
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